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Чернаусик О.М.
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Тел.: 293-80-59

	
1.Разработать маршрутную технологию блока изоляции ИС на ТТЛШ- элементах (5 вариантов).
2. Разработать маршрутную технологию блока изоляции ИС на п-МОП- элементах (5 вариантов).
3. Разработать маршрутную технологию блока изоляции ИС на КМОП- элементах (5 вариантов).
4. Разработать маршрутную технологию блока изоляции ИС на БиКМОП- элементах (5 вариантов).
5. Разработать маршрутную технологию блока активной структуры ИС на ТТЛШ-элементах (5 вариантов).
6. Разработать маршрутную технологию блока активной структуры ИС на п-МОП-элементах (5 вариантов).
7. Разработать маршрутную технологию блока активной структуры ИС на КМОП-элементах (5 вариантов).
8. Разработать маршрутную технологию блока активной структуры ИС на БиКМОП-элементах (5 вариантов).
9. Разработать маршрутную технологию блока металлизации ИС на ТТЛШ элементах (5 вариантов).
10. Разработать маршрутную технологию блока металлизации ИС на   п-МОП-элементах (5 вариантов).
11. Разработать маршрутную технологию блока металлизации ИС на   КМОП-элементах (5 вариантов).
12. Разработать маршрутную технологию блока металлизации ИС на   БиКМОП-элементах (5 вариантов).
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